中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	脉冲激光沉积系统
	一、超高真空主腔     
1.1 真空腔体
1× 真空腔体，腔体形状：方形；腔体材质：316L不锈钢，高温退火去磁处理。1× DN63CF (水平激光入口，DN63 石英窗口) 。1× CF200 快开门，2× DN40CF (腔体粗抽和工艺控压)，1× DN160CF (分子泵)，2× DN40CF (全量程真空计和工艺气体真空计)，1× DN35CF (靶台入口)，1× DN63CF (激光能量入口，进口石英视窗)，1× DN40CF (传样和生长观察用摄像头)。
1.2 真空获取和测量系统
1× 前级机械泵，4L/s。1× 主腔室与分子泵之间手动闸板阀DN160CF，1× 全量程真空计，1× 进口薄膜真空计，1Torr，1× 工艺控制阀 CF35（手动）1× 粗抽角阀 CF35，实现分子泵不停下，主腔的放气和抽气，缩短换样时间，提高制样效率，1× 气路旁抽系统 KF25 球阀
1.3 样品台
1× 可调高度样品台，可载 CF150 法兰
1.4 靶台系统
1× 二轴靶台，四靶位，公转和自转软件自动控制，可软件控制靶材切换和靶材扫描功能
1.5 系统支撑台和激光入口光
1× 可移动铝型材桌，带脚轮和水平脚架1× 进口高损伤阈值 248nm 光学透镜，焦距 f=500mm，1× 透镜和反射镜模块。
1.6 挡板系统
1× 线性移动挡板，可前后伸综 150mm，用于预溅射可移动铝型材桌，带脚轮和水平脚架。
二、控制和辅助系统
1× 靶台扫描和公转控制模块，带有待机状态自动停止扫描功能。1× 脉冲激光脉冲控制，提供计数模式和连续模式1× 生长编程模块，一键多层膜和超晶格生长自动控制。
	
	

	2
	商务条款
	
交货期：自合同签订之日起3-4个月内完成交货。
交付进度：合同签订后启动生产；收到预付款后3.5个月内发货；到货后2周内到现场安装调试验收。
[bookmark: _GoBack]付款方式：甲方预付合同总金额的30%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的70%。
验收指标及验收要求：提供出厂检测报告以及材质证明。
保修及售后服务：12个月

	
	





公司名称（盖章）：
                             日期：

